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摘要(译)

本发明公开了一种高分辨率有机发光二极管显示器的制作方法，为改进
的掩模板蒸镀法，其特征在于：所述掩模板的开孔为圆孔。本发明提供
的制作方法，克服了精细金属掩模板采用湿法刻蚀制备工艺的极限，通
过简单的技术改进，即可在现有工艺和设备的基础上，生产出高分辨率
的有机发光二极管显示器，具有显著的工业化应用价值。
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